作成角度校正曲线

　　　　　　晶格常数精密化时，一定需要！！
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据作成。
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　　　　　　　击左键。（打开文件）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平滑
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扣背景ＢＧ。
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[image: image14.bmp]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  做　　。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

击右键，输入条件击ＯＫ。
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[image: image17.bmp]　　　　　　　　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登记Corundum后

回到前一个画面。




击分析／角度校正。



　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　

使用内部组合件。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　将校正函数用抛物线匹配
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他数据用初始值ＯＫ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击校正。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　显示角度校正曲线。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击保存曲线。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出以下画面。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击ＯＫ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校正曲线作成完了。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击外部组合件。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无论选哪项，测试数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用
换成角度校正完的数据。
在此打(装数据时，做完角度校正后，显示。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结束

一定要去掉


Ｋα２


。








确认作成的现存校正曲线的校正曲线名。
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